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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1‘. - Kesimpulan

Dalam penelitian ihi telah dilakukan pembuatan reaktor plasma untuk

keperluan pendeposisian p(j)limer plasma pada svafu substrat tertentu. Dari hasil

pengujian dapat disimpulka:jl bahwa :

1.

Reaktor plasma yang teléh dibuat dapat menghasilkan polimerisasi plasma dari

bahan monomer organik toluena.

. Daya lucutan pijar dan jtekanan pada sistem merupakan dua parameter yang

saling terkait. Daya lucjutan dan tekanan sistem yang stabil diperoleh pada
kondisi sebagat berikut :‘ :
a. Vo =(100+ 10) \jfolt; daya = (60 + 5} watt pada jangkau tekanan sistem
{1,4 +0,1) mbar hingga (3,8 + 0,1) mbar
b. V,= (200 + 10) volt ; daya = (60 + 5) watt pada jangkan tekanan sistem
(1,4 +9,1) mbar Izlingga, (4,8+0,1) mbar
¢. V,=(300+ 10) ﬁolt; daya = (60 + 3) watt pada jangkau tekanan sistem

(1,6 +0.1) mbar ﬁingga (4,2 + 0,1} mbar

. Tekanan sistem operasi untuk proses deposisi pada daya lucutan optimal

(60 + 5) watt adalah (2,0 + 0,1) mbar hingga (3,2 + 0,1) mbar.

. Arug ion cenderung bgﬁambah besar dengan kenaikan tegangan pendorong.

Tegangan pendorong optifnal untuk proses deposisi yaitu pada {200+ 10)Volt.
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5.2. Saran
Penulis menyadari bahwa dalam penelitian Tugas Akhir ini masih janh dari

sempurna, oleh sebab itu agar pada penelitian selanjutnya diperoleh hasil yang

lebih baik yaitu suatu reaktbr dengan efisiensi kerja yang lebih tinggt maka perlun

diperhatikan hal-hal sebagajﬁ berikut:

1. Sebaikaya menggunakang tabung resktor plasma yang ukurannva lebih kecil
karena ukuran tabung metﬁpellgmﬂli volume gas yang terionisasi serta intensitas
plﬁsmmlya, dengan tabun?g vang kecil diharapkan gas yang dionisasikan lebih
hemat dengan intensitas plasma yang tetap besar.

2. Dengan menggunakan taij)ung plasma yang lebih kecil, jarak antara elekiroda
pendorong dengan kanal keluaran lebih pendek sehingga diharapkan elektroda
pendorong dapat lebih mléldah mendorong ton-ion positif dan menarik elektron-
elektronnya. |

3. Untuk meningkatkan ionis%isi dari gas di dalam tabung reaktor plasma sebaiknya
menggunakan osilator daya RF yang memberikan keluaran daya yang lebih besar
dan kestabilan yang lebih baik yaitu dengan menggunskan osilator daya RF

sistem bertingkat






